
別紙-2 講演会プログラム 

令和元年度日本セラミックス協会琺瑯部会技術講演会 
【技術講演会プログラム（仮）】 

 

主催  公益社団法人日本セラミックス協会 琺瑯部会 
協力  公益社団法人日本セラミックス協会 陶磁器部会 
共催  一般社団法人日本琺瑯工業会 
日時 令和元年11月15日(金) 13:20～19:00 
場所 ウインクあいち（愛知県産業労働センター）13F 1302（中会議室） 
 
プログラム 
13:00～    受付開始 
13:20～13:30 挨拶 琺瑯部会長 若杉 隆 氏 
13:30～14:00 【①一般講演】 
  『工業炉設計から見た琺瑯焼成炉』 

   日本ファーネス㈱ 栗太 清文 氏 
14:00～14:10  質疑応答 
14:10～14:50 【②一般講演】 

『(仮) 協働ロボットについて』 
      IDECファクトリーソリューションズ㈱ 鈴木 正敏 氏 

14:50～15:00  質疑応答 
15:00～15:10     休憩 
15:10～15:40 【③一般講演】 

『ISO 4531 規格改訂について』 
          東罐マテリアル･テクノロジー㈱ 中川 忠彦氏 

15:40～15:50  質疑応答 
15:50～16:40 【④一般講演】 

『(仮) ほうろう研究会参加の各企業の持つ課題と改善策の思案内容』 
ほうろう技術研究会 代表 松野 昌幸 氏 

16:40～16:50  質疑応答 
16:50～17:00  閉会挨拶   日本琺瑯工業会会長 高野 幸雄 氏 
 

17:15～17:20 懇親会開会挨拶 琺瑯部会副部会長 城野 善広氏 
17:20～18:55 懇親会（技術交流会） 
   講師および参加者による意見交換 
18:55～19:00 閉会挨拶 琺瑯部会幹事 野間 新市氏 
スケジュールおよび講演内容等につきましては、今後の調整で変更になる場合があります。 
企画・運営 公益社団法人日本セラミックス協会 琺瑯部会 


